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Sposéb pomiaru ruchliwosci nosnikéw tadunku
w polprzewodnikach niejednorodnych
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru
ruchliwo$ci no$nikéw ladunku w pélprzewodnikach
niejednorodnych. )

Wiasciwie dotychczas brak jest sposobéw po-
miaru ruchliwo$ci moénikéw, ktére umozliwialyby
uwzglednienie wplywu niejednorodno$ci péiprze-
wodnikéw. Dotychczasowe pomiary ruchliwoéci,
zaréwno holowskiej jak i unoszenia, sg prowadzo-
ne zawsze na specjalnie dobranych i stosunkowo
duzych plytkach wycietych z monokrysztatu
i przygotowanych, w przypadku pomiaru ruchli-
wosci holowskiej, w formie holotronéw. '

Natomiast w przypadku pomiaru ruchliwo$ci
unoszenia plytki sg przygotowane w formie pré-
bek analogicznych do uzywanych przy metodzie
wedrujgcej linii $wietlnej przy pomiarze drogi
dyfuzji. Koniecznoéé stosowania kontaktéw oraz
odpowiedniego ksztaltu prébek wyklucza mozli-
woé¢ takich pomiaréw w trakcie poszczegélnych
operacji technologicznych, prowadzacych do otrzy-
mania przyrzadéw péiprzewodnikowych lub po-
miedzy takimi operacjami.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po-
miaru ruchliwo$ci z uwwzglednieniem niejednoro-
dnoéci w pélprzewodniku.

Cel ten wedtug wynalazku zostal osiggniety
przez umieszczenie badanej plytki péiprzewodnika
w polu magnetycznym oraz punktowe oSwietlenie
powierzchni poélprzewodnika promieniem §wie-
tlnym. Punktowe oSwietlenie powierzchni pdlprze-
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wodnika zapewnia generacje noSnikéw ladunku
w obszarze niewiele przewyzszajacym koto o pro-
mieniu réwnym sumie promienia punktu S$wie-
tlnego'i dtugosci drogi dyfuzji.

Generowane no$niki poruszajgce sie pod wpty-
wem wewnetrznego pola elektrycznego wywola-
nego niejednorodnoécia i odchylane przez pole
magnetyczne réwnolegle do kierunku o§wietlenia
powoduja powstanie ogbjetoSciowego zjawiska fo-
‘tomagnetoelek-trycmegb. Bez pola magnetycznego
powstaje w tych warunkach objeto$ciowe zjawi-
sko' fotowoltaiczne. Ze stosunku napiecia wywola-
nego objetoSciowym zjawiskiem fotowoltaicznym
do napiecia wywolanego objetoS§ciowym zZjawi-
skiem fotomagnetoelektrycznym oblicza sie¢ sume
szukanych ruchliwo$ci donoréw i dziur.

Sposéb wedlug wynalazku zostanie wyjasniony
blizej za pomocg rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia plytke pélprzewodnika z zaciskami wyj-
Sciowymi, a fig. 2 — plytke umieszczong miedzy
nabiegunnikami. Na fig. 1 plytka 1 ma dwie pary
zacisk6w wyjsciowych a—a oraz b—b. Ponadto
plytka jest umieszczona w polu magnetycznym B, .

' pomiedzy mnabiegunnikami 2 ’elelntromagnesu. Pro-

miefh §wietlny 4 odbity od zwierciadla 3 pada na
badang piytke 1, tworzac na niej punkt Swietlny,
wywolujagc powstanie objetoSciowego zjawiska fo-
tomagnetoelektrycznego. Bez pola magnetycznego
powstaje w tych warunkach objetoSciowe zjawi-
sko fotowoltaiczne. Ze stosunku napiecia U, wy-
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wolanego objetoSciowym zjawiskiem foiowolta-
icznym do napiecia U, wywolanego objetoSciowym
zjawiskiem fotorragnetoelektrycznym oblicza sie
sume szukanych ruchliwosci donoréw p, i akcep-

4
ny tym, ze badang plytke umieszcza sie¢ W poly
magnetycznym, po czym oSwietla sie ja punktowp
réwnoleglym do pola magnetycznego promieniem
$wietlnym, a nastepnie mierzy sig¢ napigcia beda-
ce wynikiem objetoSciowego efektu”fotomagneto.

torow Bp 2 p U, 5 ) :
T Mp + Hn = ; — IT elektrycznego i fotowoltaicznego, przy czym. ze
3 . o H1 stosunku tych napie¢ oblicza sie ruchliwo§é nos-
gdzie B — indukcja magnetyczna, p, — ambipo- nikow. :
larna, p * — ruchliwo$é grupowa. i R
Ho ) grup 2. Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, e
Zastrzezenia patentowe 10 réwnoleglo§é promienia $wietlnego do pola ma-
1. Sposéb pomiaru ruchliwosci nos$nikéw ladun- gnetycznego uzyskuje sie (przez wumieszczenie
ku w . pdlprzewodnikach niejednorc inych znamien- zwierciadla miedzy nabiegunnikami magnesu.
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